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Hardware Anforderungen
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• exaktes Positionieren

• Simulieren von Verschleiß 
der Messspitze

• Schnelle Ausführung der 
Kontaktierung (Anforderung 
2x pro Sekunde)

• Ermittlung des 
Kontaktwiderstand 
Messspitze<->Wafer



Arbeitshub mit Piezo-Aktor
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• Sehr hohe Beschleunigung

• geringer Verschleiß

• Keine Getriebe- Spindelkombination -> Direkt lineare Bewegung



Automatikbetrieb
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• Anfahren der Positionen

• 1 Mio. Antasten pro Test

• Kontaktwiderstand ermitteln



SOFTWARE

Programmierung mit
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Frontpanel Blockdiagramm



Dialogfenster
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Bedienoberfläche
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Blockdiagramm im Highlight - Modus
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